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7 LABORATORIUM NANO-
| MIKROOBROBKI LASEROWE

KATEDRA TEORII POLA, UKEADOW ELEKTRONICZNYCH | OPTOELEKTRONIKI

WYDZIAE ELEKTRONIKI, FOTONIKI | MIKROSYSTEMOW

CO ROBIMY? >

» Innowacyjne podejscie do laserowej modyfikacji materiatow, zwiekszajace precyzje
i/lub wydajnost procesu oraz ograniczajace degradacje materiatu

P Prototypowanie implantow, mikro/nanostruktur

» Rozwaoj innowacyjnej metody spiekania polimerow (DBLS)

N~ AK PRACUJEMY?

Laboratorium Nano- i Mikroohrobki Laserowej to grupa doswiadczonych naukowcow, ktorzy
od lat z powodzeniem t3czg wiedze teoretyczng z praktycznymi umiejetnosciami. Nasze osig-
gniecia, potwierdzone nagrodami, patentami i publikacjami w renomowanych czasopismach,
swiadczg 0 najwyzszej jakosci prowadzonych badan.

DLA KOGO PRACUJEMY? A

Jestesmy otwarci na wspotprace z przemystem w zakresie testow, opracowywania i wdraza-
nia nowych technologii laserowych. Dotychczasowa wspotpraca obejmuje osrodki naukowe
oraz pomioty gospodarcze w kraju i za granica.



KIM JESTESMY? X

Laboratorium Nano- i Mikroobrabki Laserowej tworzy doswiadczona grupa badawcza, sktadajaca
sie z 6 osob, kierowana przez dr. hab. inz. Arkadiusza Antonczaka, prof. uczelni. taczymy wie-
dze z roznych dziedzin naukowych w celu opracowywania innowacyjnych rozwigzan zarowno dla
przemystu, jak srodowiska naukowego w ramach projektow badawczych oraz biezacej wspotpra-
cy. Sitg laboratorium jest interdyscyplinarne i kompleksowe podejscie do realizowanych zadan.
Kompetencje zespotu potwierdzajg liczne wspotprace z przemystem oraz zrealizowane projekty
naukowe. Efekty pracy widoczne sg we wdrozeniach oraz publikacjach naukowych (ponad 60 pu-
blikacji z listy filadelfijskiej).

JAKIE MAMY TECHNOLOGIE | WYPOSAZENIE?
_

P> Unikatowy system do mikroabrabki laserowej wyposazony w przestrajalny fs/ps laser
0 3 dtugosciach fali, umozliwiajacy prace na 3 stanowiskach o roznej konfiguracji sprzetowe;

P> 6 roznych systemow do mikroobrabki laserowej o szerokim zakresie parametrow
P> Autorski system do dwuwigzkowego laserowego spiekania polimerow i kompozytow
P> Stanowisko LIBS

P> Stanowisko obrazowania wyposazone w profilometr optyczny, AFM oraz mikroskop cyfrowy

JAK SIE Z NAMI SKONTAKTOWAC?

dr hab. inz. Arkadiusz Antonczak, prof. uczelni
arkadiusz.antonczak@pwr.edu.pl
tel. 505 900 495
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